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摘要(译)

一种用于超声成像的方法包括向目标发射超声辐射并接收从目标区域反
射的超声辐射。定义主反射信号和辅助反射信号。反射信号具有不同的
相应主光束和辅助光束图案。采用主反射信号和辅助反射信号之间的差
异，以便产生与主反射信号相比包含减小的杂波水平的输出信号。
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